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BESCHREIBUNG

Eine Elektronikfertigung ist heute stark durch hohe
Variantenvielfalt, haufige Produktwechsel und kom-
plexe Prozessketten gepragt. Gerade in High-Mix,
Low-Volume (HMLV)-Umgebungen entsteht dabei
ein Zielkonflikt: Umfangreiche Prifungen erhdhen die
Qualitatssicherheit, sind aber kapazitatskritisch und
verursachen Kosten. Gleichzeitig bleibt in der Praxis
oft unklar, wann zusatzliche Prufungen wirklich nétig
sind und welche Prozesssignale zuverlassig auf ein
erhohtes Fehlerrisiko hinweisen.

Im Rahmen dieser Abschlussarbeit wird ein
bestehendes Produktions- und Qualitatssicherungs-
system analysiert und es werden Ansatze fir eine
adaptive Prifplanung erarbeitet. Dabei geht es
darum, Prufungen nicht starr ,immer gleich durch-
zufihren, sondern situativ zu steuern — z. B.
abhangig von Prozessstabilitdt, Produkt-/Loswechs-
eln oder Auf-falligkeiten in Maschinendaten.

Ziel der Arbeit ist es, geeignete Methoden =zu
identifizieren, prototypisch umzusetzen und anhand
verfugbarer Daten/Use-Cases zu bewerten, um so
einen Beitrag zu einer transparenten und
praxisnah-en Entscheidungsgrundlage far
adaptive Qualitats-sicherung zu leisten.

Wenn Du Lust hast, an einem praktischen Thema im
Industriekontext mitzuarbeiten, freue ich mich Uber
Deine Bewerbung.

AUFGABEN

= Analyse der Ist-Situation in Produktion und
Qualitatssicherung

= Entwicklung und prototypische Umsetzung eines
Ansatzes zur adaptiven Prufplanung

= Bewertung und Validierung anhand von
Daten/Use-Cases

WEITERE INFORMATIONEN
= Beginn und Dauer: 6 Monate - ab sofort

= Fachrichtung: Maschinenbau, Wirtschafts-
ingenieurwesen, Mechatronik o.A.

= Benoétigte Unterlagen: Lebenslauf,
Notenauszug

» Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (B2)
sind fur regelmafige Absprachen mit Siemens
notwendig
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